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1. 서론

인쇄 및 코팅 기술은 비용 효율성, 환경친화적인 특성 및

단순성으로 인해 광범위하고 유연한 전자 장치를 제작할 수

있는유망한기술이다. 잉크젯, 플렉소및그라비아인쇄방법

은다양한유연한전자장치를개발하는데중요한역할을해

왔다. 원하는 인쇄 패턴 결과를 얻으려면 재료 특성과 함께

인쇄및코팅조건을정확하게정의하는것이중요하다. 그러

나인쇄및코팅공정전반에걸쳐이러한인쇄또는코팅패

턴의형상과품질을정확하게정량화할수있는방법은명확

히 정립되어 있지 못한 실정이다.

본 연구에서는 은나노 잉크를 이용하여 인쇄된 형상 패턴

의 치수를 정밀하게 측정하고 품질을 평가하기 위해 이미지

처리 기술을 활용하는 표준화 기술을 제안하였다.

2. 본론

2.1 측정 방법

[그림 1]은 제안된 패턴 측정 표준화 방법을 보여준다. (1)

인쇄된패턴의가장자리를추출하고에지를구성하는픽셀의

위치를 식별한다. (2) 참조 모서리를 식별한다. (3) 가장자리

의 서로 다른 픽셀 위치를 계산한다.

[그림 1] 제안된 형상 패턴 측정 표준화 방법

2.2 실제 인쇄 패턴에의 적용

[그림 2]는 그라비어방식으로인쇄된사각패턴에대해제

안된방법을적용하여얻은에지의패턴치수측정결과이다.

[그림 1] 제안 방법을 적용한 사각 패턴의 에지 치수 측정 결과
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요 약
인쇄전자 소자는 인쇄된 패턴으로 구성되며, 따라서 설계된 인쇄 패턴의 구현이 소자의 성능과 신뢰성 확보에 매우
중요하다. 설계된치수의인쇄패턴결과를얻으려면재료특성과함께인쇄조건을정확하게정의하는것이중요하다.
그러나인쇄공정전반에걸쳐이러한 인쇄패턴의형상과품질을정확하게정량화할수있는방법은명확히정립되어
있지못한실정이다. 본 연구에서는은나노잉크를이용하여인쇄된형상패턴의치수를정밀하게측정하기위해이미
지처리기술을활용하는인쇄패턴측정표준화방법을제안하였다. 제안된표준측정방법을실제인쇄패턴에적용한
결과, 제안된 알고리즘이 인쇄 패턴의 형상과 품질을 효과적이고 안정적으로 평가하는 것으로 나타났다.
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3. 결론

이미지처리를사용하여인쇄패턴의형상및에지오차의

측정 및 정량화 알고리즘을 제안하였으며, 제안된 알고리즘

을사용하여패턴경계픽셀의기하구조, 넓어짐및가장자리

물결 모양을 정량적으로 평가하기 위해 통계적 측정값을 도

출하였다. 실제인쇄패턴에적용한결과, 제안된알고리즘이

인쇄패턴의형상과품질을효과적이고안정적으로평가하는

것으로 나타났다.
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